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	EtherCAT技術アップデートセミナ開催のご案内


	■セミナ名/
	技術アップデートセミナ
□■□ EtherCAT技術の最新動向 □■□

	■開催日時/
	2012 年  10 月 26日　 金曜日  14:00～17:00　（開場13：30）

	■開催場所/
	日石横浜ビル 24F　大会議室
〒231-0062　神奈川県横浜市中区桜木町一丁目1番地8
http://www.nybldg.jp/access/index.html

	■参加費/
	無料  ※但し、事前のお申込みが必要です。

	■対象/
	ETGメンバのみ

※非ETGメンバの方は受講できませんので、予めメンバ登録（無料）をお願いします。尚、メンバ登録には、ドイツ本部の処理により3日～14日程度かかる場合があります。メンバ登録に関しては、ETG日本オフォス(　TEL:045-650-1610　　Email:info@ethercat.org　)までお問い合わせ下さい。

	■概要/
	EtherCAT技術の最新動向を技術委員会チェアマンDr. Beckmannが解説します。9月にドラフト版を公開した「Semiデバイスプロファイル*」 もトピックとして取り上げる予定です。主にEtherCAT対応製品を開発中の技術者が対象です。尚、午前中のEtherCAT入門編「採用セミナ」から引き続き協賛会社様のEtherCAT対応商品も展示されます。

	■内容（予定）/
	メイントピック：EtherCAT オートメーションプロトコル
-設定内容
-機能性能
・技術作業部会の動向
・SEMI技術作業部会の活動内容とSEMIデバイスプロファイル解説
・ビジョンセンサプロファイル
・技術諮問委員会（TAB）の最新レポート
※内容は現時点での予定であり都合により変更される場合がございます。予めご了承ください。

	
	*Semi デバイスプロファイルとは・・・
EtherCATの仕様に加えSEMIデバイス固有のプロファイルを規定したものです。デバイスプロファイルを統一することにより、デバイスベンダが異なっても互換性の確保が可能となり、またプログラムの流用性が向上します。

Semiデバイス実装要件は、以下３つの規定により構成されます。

1.各種デバイスに共通するプロファイル：

　・コネクタやラベルなどの物理的な要件

　・パラメータや通信コマンドなどのソフトウエア的な要件

2．各種デバイスごとの固有のプロファイル

　・デバイスに固有のパラメータなどの要件

3．ファームウエアアップデート方法
技術アップデートでは、これらSemiデバイスプロファイルの詳細に関して説明予定です。

	■講師/
	EtherCAT Technology Group本部
Dr.Guido Beckmann
　　　※英語（逐次通訳日本語）でのセミナとなります。

	
	お申込みフォームは次のページです↓

	■定員数/
	60名  ※定員になり次第、締め切らせていただきます。

	■申込み期限/
	2012年10月23日 火曜日

	■申込み方法は
FAXまたはEmailにてお申込みください
	ETG 日本オフィス　　
FAX： 045-650-1613    E-mail: info.jp@ethercat.org

	セミナ参加申込書

	貴社名
	


	参加者
※複数ご参加の場合は本紙をコピーしてご利用ください。
(1社4名以下とさせていただきます)
	部署名： 
	     

	
	ご氏名： 
	     

	連絡先
	Phone:
	     

	
	Email:
	     

	お問合せ:
	ETG日本オフィス 〒231-0062 横浜市中区桜木町1-1-8日石横浜ビル18F
URL: http://www.ethercat.org/ TEL: 045-650-1610 FAX: 045-650-1613 E-mail: info.jp@ethercat.org

	【個人情報のお取り扱いについて】
この申込書にご記入いただきました個人情報、及びその他の情報はETG日本オフィス（以下、ETG-J）において以下の目的で利用し、それ以外に利用することは一切ございません。
(1) 
ETG-Jに関する運営、実施に必要な名簿の作成、展示会出展、セミナのご案内など、EtherCAT市場拡大のために利用させていただきます。
(2) 
提供された情報は、ETG本部、ETG日本地域委員会、協賛出展社に提供し、ETG-Jに関する運営のため共同で利用させていただきます。今後各社それぞれの責任において管理され、お客様へ各種ご案内、またEmailによるご案内を差し上げることがございます。


